PARGUE Universidade
E%ggmmm Federat do

Rip de Janeko

CONVOCACAO PUBLICA N° 7/2019

A Diretoria Executiva do Parque Tecnolégico da UFRJ, no uso de suas
atribuicdes legais, estatutarias e regimentais, conferidas pela Portaria n® 10.742, de
09 de dezembro de 2016, do Magnifico Reitor, publicada no Boletim BUFRJ n°
50, de 15 de dezembro de 2016, bem como pela Portaria n° 13.165, de 27 de
dezembro de 2018, publicada no Boletim BUFRJ n°® 52, de 27 de dezembro de
2018, vem apresentar a presente Convoca¢iio Piblica para cumprimento de
exigéncia apresentada pela Coordenagdo de Projetos do Escritério Técnico da
Universidade (ETU-UFRJ), como etapa prévia as Vistorias Técnicas determinadas
pela Reitoria no Art. 4° da Portaria n° 404, de 17 de janeiro de 2019, necessarias a
consolidagdo das areas ocupadas no Polo de Biotecnologia, nos seguintes termos:

Deverio ser apresentados ao ETU-UFRJ, por todas as empresas ¢ instituigdes que
tenham permissdo de uso precario e temporario, desenhos (plantas de todos os
pavimentos, cortes e locagdo, com indicagiio em planta de pontos de instalagéo,
hidrometros, quadros elétricos, pontos de gas, gases especiais € outras
particularidades de cada ambiente) devidamente emitidos por profissionais
acreditados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), com o devido recolhimento
da taxa exigida por esses Orgdos técnicos, conforme Memorando n°® 0212/2019-
Coordenacdo de Projetos/ETU.

As referidas plantas deverdo ser entregues diretamente ao ETU-UFRJ, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da disponibilizagdo desta Convocagdo, no seguinte
endereco: Praca Jorge Machado Moreira, n° 100, Sala 03, Cidade
Universitaria, Rio de Janeiro — RJ, CEP: 21941-598.

Esta Convocagdio Publica e os demais documentos relacionados as etapas de
transicdo estardo disponiveis na pagina do Parque Tecnologico da UFRIJ, no sitio
eletrénico: http://www.parque.ufrj.br/acesso-a-informacao-3/. InformacGes junto
ao ETU-UFRIJ pelo Tel: (21) 3938-9305 ¢ pelo e-mail: etu@etu.ufr.br.

JOSE CARLOS COSTA DA SILVA PINTO
Dirzetor Executivo do Parque Tecnologico
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Memorando n° 0212/2019-Coordenagéo de Projetos/ETU
Em 02 de maio de 2019

De: Coordenador de Projetos - CPROJ : Arq. Gil Louzano
Para: Parque tecnolégico da UFRJ - Prof. José Carlos Pinto

C/C: Diretor do ETU

Assunto Original: Comunicagdo de Mudanca de Gestdo no Polo de Biotecnologia da
UFRJ e solicitagdo de servigos de Apoio para Consolidacio das areas Ocupadas

Assunto: Memo. 017/2019

Em atencdo ao seu memorando 017/2019, de 13/03/2019, esclarecemos que
examinamos material fornecido por essa Diretoria (pasta contendo Relatério de Avaliagdo de
Desenhos Técnicos e desenhos/croquis das edificagdes instaladas no Polo de
Biotecnologia, fornecidos pelas empresas que as ocupam) e nossa conclusdo é similar
aquela apresentada no relatério de sua Geréncia de Arquitetura e Urbanismo e
acrescentamos que os desenhos/croquis ndo tém o minimo amparo legal.

Orientamos essa Diretoria a exigir, de cada empresa do Pdlo de Biotecnologia que
tenha permissdo de uso precario e temporario, desenhos (plantas de todos os pavimentos,
cortes e locacdo, com indicagdo em planta de pontos de instalagdo, hidrometros, quadros
elétricos, pontos de gds, gases especiais e outras particularidades de cada ambiente)
devidamente emitidas por profissionais acreditados junto ao CREA ou CAU, com o devido
recolhimento da taxa exigida por esses orgdos técnicos a fim de resguardar a UFRJ de
quaisquer questionamentos futuros.

Sugerimos seja dado um prazo de 30 dias para entrega do material.
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